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摘要(译)

该超声波诊断装置包括：操作单元，利用该操作单元，对于利用超声波
诊断装置按时间顺序构建的超声波图像的每个像素，指定造影剂进入时
的染色开始时间的时间分割;图像分析单元根据染色开始时间的时间分割
确定颜色分配，并且利用所确定的颜色分配将颜色应用于超声图像的像
素，生成对比度进展图像。
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